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En este proyecto se presentan los protocolos de fabricacion, caracterizacion y visualizacion de
pedestales poliméricos a escala micrométrica, fabricados por métodos fotolitograficos a partir de
impresion laser directa. Pedestales con didametros desde 45 a 300 um con alturas desde 60 a 90 um
fueron fabricados utilizando un laser verde (532 nm-emision continua) con potencias de 20 y 30 mW.
De esta forma, este trabajo se enfoca en presentar los procotolos experimentales bésicos para la
impresion de pedestales a escala micrométrica. Para esto, en el protocolo se consideraron las
siguientes variables: tiempo de exposicidn, potencia laser, distancia focal y objetivo de microscopio
(apertura numeérica). Tras de una serie de mediciones manipulando estos parametros, se determiné
que al aumentar el tiempo de exposicion, distancia focal o potencia laser, el didmetro de los
dispositivos creados crecid, mientras que en el caso de la apertura numérica, el aumento en el valor
de esta produjo estructuras con un diametro menor. El objetivo final de la fabricacién de
micro-pedestales organicos con diametros y alturas con rangos de 60 a 300 um es tener
micro-cavidades que serviran para la fabricacion de fuentes laser a escala micrométrica. Teniendo
con esto las bases para crear dispositivos todo opticos.



